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ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки
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Блок 1: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

ПВБ 1.1
Проектування випромінювачів технологічних 
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ПВ 4
Спеціальні елементи та оснащення лазерних 
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2
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І.3. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)

37.5 1125 45 9 363Разом за п. І.2
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ПВБ 1.3
Конструювання вузлів лазерного технологічного 
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